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摘要(译)

超声波探头包括：光照射部分，被配置为辐射用于从光吸收体产生超声
波的光;超声波转换部分，被配置为将超声波转换为电信号;以及导光构
件，被配置为将来自光源的光引入光照射部分。光照射部分的光照射区
域包括在超声波转换部分的超声波接收区域内。
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